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試験、測定、検査における成功事例

センサーテスト
•	 単軸と多軸レートテーブル
•	 モーションシミュレーター 

ソフトウェア
•	 高度なコントロール技術
•	 優れた速度と 

インポジション安定性

1970年以来、Aerotechは試験・測定・検査業界に向けたソリューション開発に尽力してきました。弊社の専門技
術・知識は、工場の現場から研究開発、真空、クリーンルーム環境などのシステムまで広範なものです。エンドユ
ーザー、インテグレーター、大量製造OEMメーカーにカスタムエンジニア製品・システムを提供できる同社の能力
は他社を寄せ付けません。それだけでなく、弊社製品は品質、性能、柔軟性、高い投資収益率をお客様にもたらし
ます。
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表面プロファイリング
•	 コンパクトな表面測定プラッ

トフォーム(SMP)
•	 リニアアンプ
•	 システムサポートの統合
•	 ウェハー、オプティクス、シ

リンダー形状の測定
•	 直観的な制御電子回路とソフ

トウェア
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非破壊試験
•	 X線検査
•	 超音波試験
•	 豊富なコンポーネントから選択
•	 リニアアンプ
•	 リニアおよびロータリーモーター

26

2 aerotech.com



半導体の検査と計測
•	 偏光解析法、走査型白色干渉法、 

スタイラス測定
•	 高性能リニアモーターステージ
•	 薄型ダイレクトドライブ 

垂直および回転ステージ
•	 水平調節メカニズムを備えた 

真空チャックオプション
•	 リニアおよびPWMデジタルコントローラ
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真空およびクリーンルームシステム
•	 衛星慣性航法 

システム試験
•	 走査型電子 

顕微鏡(SEM)
•	 光学研磨
•	 真空オプション 

10-3～<10-7 トール
•	 真空用途対応の実績
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マシンオートメーション
•	 独立型および 

PCベースのコントローラ群
•	 PLCとモーションを 

MotionPACに統合
•	 オペレータインターフェース
•	 高度なチューニングとコントロール機能

回転とリニアモーション
•	 回転モーションソリューション
•	 リニアモーションソリューション
•	 平面型エアベアリングソリューシ

ョン
•	 ナノポジショナー

46

53

3aerotech.comCopyright © 2016, Aerotech, Inc. 本パンフレットの内容は、予告なしに変更されることがあります。



4 aerotech.com

センサーテスト
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慣性センサーの試験と較正
Aerotechでは慣性センサ
ーの試験と較正用に多く
のソリューションを用意
しています。どのソリ
ューションでも、加速度
計やジャイロスコープ、
慣性航法システム、光フ
ァイバージャイロ、慣性
力測定装置の試験と較正
用に、正弦波励振、加速
度、所定位置を誘導でき
ます。弊社の最新コント
ローラと組み合わせるこ
とで、高度に繰り返し可
能な試験と較正を実現で
きます。

用途
•	 加速度計
•	 ジャイロスコープ
•	 MEMS較正
•	 慣性力測定装置

特徴と利点
•	 高精度ダイレクトドラ

イブのモーションシミ
ュレーター

•	 メカニカルまたはエア
ベアリング

•	 リアルタイムでデータ
収集

•	 位置モード、速度モー
ド、加速モード、時間
振動モード

•	 使い勝手のよいプログ
ラミングツール

•	 ユーザーの信号と電源
用のスリップリング

•	 単軸と多軸システム

回転とリニアモーションの 
シミュレータソリューション



精密ダイレクトドラ
イブ回転位置および
レートテーブル
•	 高耐荷重のアンギュラコン

タクト軸受けまたはエアベ
アリング

•	 高分解能の位置エンコーダ
•	 高精度の閉ループ制御
•	 コギングのない滑らかな駆

動のブラシレススロットレ
スモーター

•	 ユーザーの信号や電源用の
低ノイズ統合型スリップリ
ングの豊富な品揃え

•	 高速または高トルク構成用
の多種のモーター

•	 誤差運動に対する優れた性
能

•	 液体・気体用のデュアルポ
ート/ロータリーユニオン

•	 低メンテナンス設計

ARMS-260

ARMS-200
ARMS-150

高調波消去なしの位置誤差 高調波消去付きの位置誤差

高度な制御: 高調波消去によって振動追跡の誤差を大幅に削減
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慣性センサーの試験と較正
単軸レートテーブルソリューション
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Motion Simulator
1軸、2軸、または3軸のモーションシミュレーターの
ユーザーインターフェース

Motion Simulatorは
Windows®ベースの使い勝
手のよいプログラムで、
慣性センサーとシステム
の試験及び較正用に、
単純なものから高度なも
のまでモーション刺激
を生成します。Aerotech 
Motion Simulatorソフト
ウェアは、1～3軸モーシ
ョンのシミュレーション
を手動または自動で行う
すべてのコントロールを
備えています。

ユーザープログラミング環境を提供するプログラム画面

メイン画面で手動制御が可能

特徴と利点
•	 グラフィカルなモーシ

ョンプロファイル(位
置、速度、加速度、時
間)をインポート

•	 イベントをリアルタイ
ムでトリガーするた
めの多軸位置同期出力
(PSO)

•	 イーサネット、アナロ
グポート、またはプロ
グラムの入力から軌道
追跡

•	 反復学習機能により位
置誤差を最小化

•	 高調波消去機能によっ
て、正弦波運動で生じ
たモーションの位置誤
差を最適化



Motion Simulator 
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追跡
•	 追跡機能によって、アナロ

グ入力は位置または速度の
コマンドとして処理し、外
部センサーまたはプロファ
イル生成ツールからの信号
を追跡 

•	 アクティブな各軸で使用可
能

•	 設定可能なサンプリング時
間

データ解析
•	 広範な解析ツールが組み込

まれており、Data Analysis 
(データ解析)タブで簡単に
アクセス可能  

•	 軸または信号による重複デ
ータ用のオプション

•	 1回または連続のデータ収
集モード

•	 測定軸を基準軸と比較する
周波数比較機能

周波数応答特性
•	 サンプリング周波数、開始

周波数、終了周波数と振幅
をはじめとした励起が完全
に構成可能

•	 マグニチュードと位相の両
プロットを装備

•	 ダイナミックな概要表付き
の独立した左右カーソルに
よって選択したデータの詳
細を表示

•	 解析用にデータのエクスポ
ートも可能

追跡ページで位置または速度の入力に対し、サーボ追跡用のリアルタイム入力制御が可能

データ解析

周波数応答画面でUUT周波数応答測定が可能



ARMSシリーズ
•	 最大ペイロード227 kg
•	 無負荷時加速度 >20,000°/s2

•	 最低速度 0.001°/s

ARMSシリーズ単軸レートテーブル
•	 単軸構成では、オプションとして自立型の高剛性台
座(高さ調整用のスペーサー付き)を含む

•	 連続または制限付き移動量に構成可能
•	 カスタムスリップリングのオプション提供
•	 垂直または水平の定位置オプション
•	 さまざまな直径のテーブルトップ

チルト	
モーション

チルトテーブル搭載の高精度単軸レ
ートテーブル
•	 複数の傾斜角度によるレートテーブル性能
•	 チルトモーション用にギア駆動回転テーブルにマウ

ント

高速回転 
または振動

複数のUUT (テスト対象ユニット)を取
り付け、同時検査を実施するための大
型のテーブルトップ

スリップリングを経由するUUT電源お
よび信号

Aerotech Motion Simulationパッケ
ージを使ってPCとNpaqまたはHLeラッ
クマウントコントロールを操作

9aerotech.com

Motion Simulator
センサーテスト用の多様なロータリー構成



安全な場所に自由
に設置できるESTOP
リモート

コギングがないブラシレス
スロットレスモーターによ
る滑らかなモーション

連続ヨー

ラックマウント用の棚に	
統合されたリニアアンプでシ
ステムの省スペース化

連続ロール
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Motion Simulator 
エレクトロニクス統合型2軸レートテーブル

低ノイズスリップ
リング搭載

超剛性設計

溶接鋼製のマシ
ンフレーム

産業向けラッ
クマウントPC
に、A3200モー
ションコントロ
ーラ、Motion 
Designer、モー
ションシミュレ
ーターの各ソフ
トウェアパッケ
ージがインスト
ール

安定したサポー
トを提供する御
影石の土台
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Motion Designer
モーションプロファイルをグラフィック
設計 - コーディング不要

Motion Designerによっ
て、モーションプロファ
イルの図示や編集、モー
ションプロファイル(軌
道)のインポート、実行、
評価ができます。

特徴と利点
•	 予め定義された構成要
素によって、多軸の軌
道を図示・変更

•	 軌道の実行、収集デー
タのプロット、解析ツ
ールの使用

•	 学習アルゴリズムの適
用

•	 軌道を外部ファイルに
エクスポート

•	 コーディング不要
•	 すばやい実装

Motion Designerによって、モーションプロファイルのグラフィック設計が可能
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リニアモーションプロファイルと周期モーションプロファイ
ルを組み合わせて、複雑な軌道を作成します。

反復学習制御により追従誤差とサイクルタイムを削減してマシンのス
ループットを向上させます。

予め定義されたさまざまな周期波形を生成します。 複数回実行された軌道から収集したデータを重ねます。

Motion Designer搭載のA3200
自動化コントローラ

台座マウント型の	
単軸ARMSステージ

Motion Designer
高速で効率的な軌道生成機能
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一般的なセンサーテスト
一般的なセンサーテスト向けのステージとコン
トロール

今日の製品には、あらゆ
る形状やサイズのセンサ
ーが搭載されています。
センサーによって、製品
はより高性能で安全にな
ります。こうした装置の
試験は、安全で正確な使
用を保証するために重要
です。Aerotechでは、必
要とされるセンサーの種
類にかかわらず、多様な
試験ニーズに対応するソ
リューションを備えてい
ます。

用途
•	 位置センサー
•	 赤外線検知器
•	 自動車センサー
•	 圧力センサー
•	 レーダーセンサー

特徴と利点
•	 優れた速度安定性
•	 短い整定時間
•	 高スループット
•	 高精度
•	 コンポーネントレベル
でのターンキーシステ
ム性能

•	 多数のステージ提供
•	 カスタマイズ可能なユ
ーザーインターフェー
ス

•	 高度なコントロール技
術

製品
•	 APR
•	 ADRT/ADRS
•	 PRO-SLボールねじステ
ージとPRO-LMリニアモ
ーターステージ

•	 AGCゴニオメーター
•	 ACTリニアアクチュエ
ータ

•	 AGS1500ガントリー
•	 カスタムソリューショ
ン

A3200とEnsemble多軸モ
ーションコントローラ

PRO165LMダイレクトドラ
イブリニアステージ

APR高精度回
転ステージ

ADRSダイレクトドライブ
薄型回転ステージ
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一般的なセンサーテスト
位置測定装置用の試験ソリューション

リニア位置測定装置には、パ
フォーマンスの較正と検証に
超高精度のステージが必要と
されます。Aerotechでは、測
定装置として優れた基準を提
供する複数の単軸エアベアリ
ングソリューションを製造し
ています。

特徴と利点
•	 完全にプリロードされたエアベアリング
•	 最大1200 mmの移動量
•	 リニアエンコーダあるいはレーザー干渉計	
フィードバック

•	 完全な非接触設計
•	 優れた速度安定性用の非常に滑らかな設計

1000 mmの移動が可能なABL2000
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位置、速度、加速度の正確な測定用の試験ソリ
ューション

Aerotechでは、位置測定
装置をはじめとし、さま
ざまな測定センサーと装
置の試験と検証に適した
多数の高精度回転ステー
ジを製造しています。単
軸や2軸の方位角/仰角構
成または仰角/方位角構
成や、3軸以上のソリュー
ションなど、お客様の要
件を的確に満たす構成を
提供できます。

特徴と利点
•	 角度位置決めと速度安
定性において業界最高
級の性能

•	 コギングのないスムー
ズなコンタリング動作
を実現するダイレクト
ドライブモーター技術

•	 エアベアリング技術に
より望ましくない誤差
を大幅に削減し、耐用
期間を大幅に延長

•	 多様な高分解能アナロ
グ入力およびデジタル
入力を介したセンサー
信号の記録と追跡

•	 高度な制御アルゴリズ
ムによるスループット
とモーション性能の向
上

一般的なセンサーテスト

方位角/仰角構成

仰角/方位角構成

A3200コントローラ



表面	
プロファイリング
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Z

TT

C

RR

SMPは表面プロファイリ
ングのニーズに対応する
独自のソリューションで
あり、対照の物体を測定
または試験する場合に特
に効果を発揮します。小
さな機械部分にコントロ
ールが統合され、柔軟な
センサー組み込みが可能
なため、SMPは試験施設
や製造ラインに容易に追
加できます。複式ステー
ジはエアベアリングまた
は機械ベアリングのどち
らでも利用できるため、
あらゆる予算や仕様に対
応するソリューションで
す。

表面測定	
モーションプラット	
フォーム(SMP)

SMP-320

完全に構成可能な表面プロファイリングステ
ージシステム
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特徴と利点
•	 回転対称物体に理想的
•	 構成可能な多軸設計
•	 従来のデカルトシステムよ
りも60%小型化

•	 従来のシステムよりも40%
高速

•	 機械ベアリングまたはエア
ベアリングのオプション

•	 上面と側面に加えて、平坦
なパーツや球状のパーツを
測定できる柔軟性

•	 センサーの搭載が容易
•	 ナノメートルレベルの位置
繰り返し精度

•	 応用のきくソフトウェアア
ーキテクチャ

•	 環境外乱を排除する高度な
コントロール技術

•	 カスタム構成も提供可能

C
ZRR

球面 非球面 円筒

TT

C
ZRR

TT

C

Z

表面測定	
モーションプラット	
フォーム(SMP)
完全に構成可能な表面プロファイリングス
テージシステム(続き)
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表面プロファイリングと
測定ソリューション 表面プロファイリングで

は、モーションコントロ
ール技術にとって大きな
課題がいくつもありま
す。最先端のシステムで
は非常に感度の高いプロ
ーブが必要とされ、それ
に伴う誤差運動(平坦性
など)をできる限り抑え
なくてはなりません。一
方、自動化コントローラ
が高速のデータ収集の妨
げになってもいけませ
ん。Aerotechの統合走査
プラットフォームは、ス
ループットとパフォーマ
ンスを共に向上させる重
要な機能を提供していま
す。

PlanarDLは、100 mm、	
200 mm、300 mmのXY移動
量を持つ3つのモデルを用意

超高性能の3プレート統合ステージ

特徴と利点
•	 優れた幾何学的性能に
より誤差運動を最小化

•	 クリーンな3プレート設
計

•	 リニアモーターとねじ
駆動のオプション

•	 センサーの搭載が容易
•	 環境外乱を排除する高
度なコントロール技術

•	 データ取得用の直観的
な高分解能アナログ入
力

•	 カスタム構成も提供可
能



効率的な多軸構成

表面プロファイリングと
測定ソリューション
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カスタムの御影石土台と
ブリッジアセンブリに取
り付けられたPlanarDLと
MPS75SLE



表面プロファイリングと
測定ソリューション
正確なセンサー位置決めZステージオプション

ANT130-L-ZS
•	 高力学向けに最適化
•	 2つのカウンターバランス設計により、
誤差運動を除去

•	 Aerotechのコントロールによるナノメー
トル性能を容易に達成

MPS75SLE
•	 高精度ボールねじ 
•	 熱膨張率の低いガラスにマウントされた
リニアエンコーダ

•	 サブミクロンの位置決め性能

21aerotech.com
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特徴と利点
•	 クリアアパーチャを備えた
一体薄型XYリニアモーター
ステージ

•	 優れた幾何学的性能(最大真
直度±0.5 µm、最大平坦性 
±1.25 µm)

•	 ハイダイナミック用途向け
に最適化

•	 最大速度2 m/s、最大加速
度2 g

•	 統合型ケーブル管理
•	 豊富な選択肢 – 移動量と精
度の異なる9つのモデルか
ら選択可能

AerotechのPlanarDLAシリーズ
ステージは、コンパクトな薄
型パッケージでクリアアパー
チャ、高力学、優れた幾何学
的性能を備えています。こ
うしたステージは、ハイダイ
ナミックとマイクロメートル
レベルの真直度を必要とする
両面LEDウェハー処理から、
高精度および精密な幾何学的
性能を必要とする準静的光計
測まで、幅広い用途に不可欠
です。どのような用途であ
れ、PlanarDLAは、構成可能な
多くのオプションでお客様の
ニーズに対応するように設計
されています。

PLANARDLA-330XY

顕微鏡検査ソリューション
両面からアクセス可能なオープンフレーム設計
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顕微鏡検査ソリューション
AerotechのQNPシリーズの
ピエゾステージ、コントロ
ール、ドライブ、および
ソフトウェアによって、
ナノメートル精度での位
置決めが驚くほど簡単に
なります。QNPステージに
は、リニア、XY、Z、ハイ
ダイナミックのモデルが
あります。各QNPステージ
はサブナノメートルの分
解能、高スループットプ
ロセスでナノメートルレ
ベルの直線性を実現しま
す。Ensemble QLAB独立
型コントローラは、高度
なコントロールによる最
大4軸のピエゾモーション
に対応しています。Ndrive 
QL/QLeパネルマウントピ
エゾドライブは、高性能の
Automation3200 (A3200)モ
ーションコントローラと連
携する設計です。こうした
ドライブにより、ピエゾ
ステージとサーボ軸の同
期モーションが可能にな
り、A3200の広範なソフト
ウェアライブラリを使用で
きます。

特徴と利点
•	 X、XY、Zの各種ピエゾス
テージとダイナミクスに
重点を置くモジュール

•	 開ループと閉ループのフ
ィードバックオプション

•	 独立型またはPCベースの
コントロールソリューシ
ョン

•	 包括的なソフトウェアツ
ールによる診断、調整、
およびプログラム

•	 学習制御、高調波消去、
コマンドシェーピングな
どの高度な制御機能で追
跡誤差を削減、全体的な
処理スループットを向上

統合が容易なピエゾステージ

Aerotechのピエゾナノポジショナーは完全な
モーションシステムに組み込める軸です。
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顕微鏡検査ソリューション
大半の顕微鏡用途では、オー
トフォーカス操作などで、非
常に高速な表面追跡を行うた
めに、ハイダイナミックのZ
モーションが必要とされま
す。AerotechのQNPHDシリー
ズ単軸ダイレクトドライブピ
エゾステージは、搭載が容易
なコントロールを組み合わせ
れば、こうした走査ニーズに
対応するシームレスな総合
的ソリューションを提供し
ます。

特徴と利点
•	 10μmから40μmの閉ループ
移動

•	 ダイレクトﾄﾞﾗｲﾌﾞ作動に	
よって迅速な応答時間と高
スループット処理を実現

•	 高精度、摩擦なしのたわみ
ガイド

•	 長い耐用期間
•	 優れた位置決め分解能と直
線性を実現した直接測定式
静電容量センサーオプショ
ン

•	 開ループおよび真空バージ
ョン

QNPHD-30-10L

QNPHD-30-25L

QNPHD-30-40L

ハイダイナミックのピエゾステージ



顕微鏡検査ソリューション
AerotechのQFOCUS™ナ
ノポジショナーは、顕微
鏡の対物レンズと光学
系の位置決めを高処理
能力でナノメートルレ
ベルの性能で可能にしま
す。QF-46は次世代の光
学機器とレーザーマシン
を念頭に設計されていま
す。競合製品よりも、大
きく重量があり、高い数
値処理能力のアパーチャ
対物レンズを採用してお
り、固有の高剛性によっ
て、優れた性能を発揮し
ます。QF-46は長距離を
移動する要求の厳しい光
学用途に高精度と高スル
ープットを提供します。

特徴と利点
•	 100 μmから300 μmの移
動量

•	 優れたステップと整定
時間とスキャン性能が
得られる高剛性とダイ
ナミクス

•	 高精度、摩擦なしのた
わみガイド

•	 長い耐用期間
•	 優れた位置決め分解能
と直線性を実現した直
接測定式静電容量セン
サーオプション

•	 カスタムマウント用の
各種ネジ込み式アダプ
タや取り付け穴による
柔軟性

•	 最大直径29 mmのクリ
アアパーチャ

QFOCUS™ QF-46
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ダイナミクスに重点を置く対物レンズモジュール
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非破壊試験



X線/CT検査
Aerotechでは今日のX線
技術が直面する課題を理
解しており、X線と産業
用CT検査のあらゆる分野
をサポートするコンポー
ネントとステージを提供
しています。検査におけ
る厳密さが大きく問われ
る今日、検査に使用され
る軸の精度を向上させな
くてはいけません。その
ため、現在必要なものだ
けでなく、今後必要とな
る製品も提供しているベ
ンダーを選ぶことは重要
です。

特徴と利点
•	 正確な低速操作
•	 高い速度安定性
•	 豊富なコンポーネント
から選択

•	 優れた幾何学的性能に
より望ましくない誤差
運動を大幅に削減

製品
•	 PRO-SLボールねじステ
ージとPRO-LMリニアモ
ーターステージ

•	 AGRギア駆動回転ステ
ージ

•	 ADRS機械ベアリング・
ダイレクトドライブ回
転ステージ

•	 ABRSとABRTエアベアリ
ング・ダイレクトドラ
イブ回転ステージ

•	 カスタムソリューショ
ン

AGR-50ギア駆動回転
ステージ

ABRS-200MPエ
アベアリング・ダ
イレクトドライブ
回転ステージ

PRO165ボールねじリ
ニアステージ

PlanarDLA
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X線/CT検査用高性能組み込みステージ
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X線検査
X線検査用組み込み型高精度ステージ
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特徴と利点
•	 正確な低速操作
•	 高い速度安定性
•	 全軸で利用可能なコン
トロールソリューショ
ン

•	 豊富なコンポーネント
から選択

ソリューション....
•	 アーチファクトモーショ
ン検査用の高精度回転軸

•	 検知器モーション用のリ
ニア軸

•	 「設定のみで運用」のカ
スタム設計の軸

APR150DR

PRO225LM
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カスタムのZθエア
ベアリングシステム

X線検査
X線検査機によっては、精度
の異なる軸が必要になりま
す。多くの場合、検査中に使
用しない軸は、ボールねじ駆
動またはギア駆動の技術で十
分ですが、検査軸はダイレク
トドライブモーションやさら
に高度なエアベアリングレベ
ルの精度が必要になることが
あります。AerotechはX線検
査機のあらゆるニーズに対応
するため、広範なステージと
コンポーネントを提供してい
ます。 

X線/CTプラットフォームのカスタムソリューション

特徴と利点
•	 優れた位置決め精度
•	 リアルタイムのステージ位
置情報

•	 カスタム構成も提供可能

ラックマウントと独立型のドライブ提供



超音波試験
完全な超音波試験機をお探し
の場合でも、独自のシステ
ムを構築するためにコンポー
ネントのみをお探しの場合で
も、Aerotechにはソリューシ
ョンがあります。ボールねじ
ステージ、ギア駆動のロータ
リー、リニアモーターアクチ
ュエータなどの広範なライン
アップに加えて、それらと組
み合わせる多様なコントロー
ルにより、お客様に最適なソ
リューションをお届けできる
ので、弊社にすべてをお任せ
ください。

製品
•	 PRO-SLボールねじリニアス
テージ

•	 ACTリニアアクチュエータ
•	 リニアアンプ
•	 ラックマウント型アンプ
•	 リニアおよびロータリーモ
ーター

•	 カスタム構成

特徴と利点
•	 高いコスト効果
•	 電気ノイズの放散なし
•	 柔軟なソリューション

リニアアンプとモーターの完全なラインアップ
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音響非破壊試験用のカスタムプラットフォーム

カスタムのXYZガン
トリーシステム



半導体の検査と計測
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薄膜測定
用途
•	 偏光解析
•	 反射率測定
•	 白色光干渉(SWLI)走査
•	 スタイラス測定

特徴と利点
•	 高精度の閉ループコントロ
ール

• 	デジタル出力エンコーダオ
プション

•	 コギングのない滑らかな動
作を実現するブラシレスで
スロットレスなモータ

• 	薄型のZとθステージオプシ
ョン

• 	真空チャック操作用にロー
タリーユニオンを備えた回
転ステージオプション

•	 水平調節メカニズムを備え
た真空チャックオプション

Aerotechは、2軸、3軸、4軸の薄膜厚さ・形状測定ツール用に、多数のリ
ニアステージ、回転ステージ、Zステージを提供しています。各システム
は、スループットが最適化され、厚さ・形状方向の幾何学的誤差を最小
限に抑えるように設計されています。厳格な製造手法の導入、慎重な材
料選択、配慮がなされたケーブル管理設計により、すべての機構はクリ
ーンルームに完全に対応しています。AerotechのEnsembleコントローラ
は、超コンパクトなEnsemble MPドライブを採用し、省スペースで高性
能のモーションプラットフォームです。 製品

•	 Ensemble MP PWMコント
ローラ/ドライブ

•	 高性能リニアモーターステ
ージ 
(PRO-LMとABLシリーズ)

•	 薄型のダイレクトドライ
ブZステージと回転ステー
ジ(WaferMax Z、WaferMax 
T、ADRS)
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PRO225LM XY

薄膜検査用の各種の独立型ステージ
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製造施設の限られたスペー
スに合わせて、ツールメー
カーはできる限り小型の装
置を作らざるをえません。
さらに、多様な装置の安全
性基準にも対応する必要が
あります。致命的ではない
電圧(48V DC以下)で動作する
コンパクトドライブのエレ
クトロニクスは、装置のど
こにでも組み込むことがで
き、Semi S2などの規制基準
に合格する必要がある場合
は非常に重要です。

AerotechのMPドライブと
MLドライブは、コンパクト
で、DC入力に対応し、他の
ドライブのほぼ全部のコン
トロール機能を備えていな
がら、設置スペースは4分の
1以下です。小型で設置場所
を選ばず、便利なDC 24Vと 
48Vに対応しています。

Ensemble ML10-40-IO MXH (リニア)ドライブと
Ensemble MP10-IO-MXU (PWM)ドライブ

41.1 mm
107

 m
m

14
1.2

 m
m

薄膜測定
低電圧のコンパクトな制御電子回路



ウェハー検査
どのウェハー製造にも光
学(明視野と暗視野)検査
システムは不可欠です。
この表面特性の評価ツ
ールによって、ウェハ
ー表面の隙間、穴、傷な
ど、さまざまな欠陥が検
出されます。今日の製造
施設のニーズに対応する
には、スムーズで高速の
ラスター走査が必要で
す。AerotechのABL9000
は優れたダイナミックパ
フォーマンス特性を備え
ており、長い間この検査
で標準とみなされていま
す。

御影石のブリッジ/Z軸、最適化された絶縁システム、機械基盤が
一体となったABL9000モーションプラットフォーム

特徴と利点
•	 Aerotechダイレクトド
ライブリニアモーター
によりスループットの
最大化

•	 パターンアライメント
用のθ軸、焦点調整用の
Z軸など、XYステージに
マウントできる広範な
軸を提供

•	 顕微鏡用途向けのオー
プンフレームのステー
ジ提供

•	 機械基盤と絶縁システ
ムのオプション提供

•	 カスタムシステムあり

空気圧式カウンターバラ
ンスのABL1500Zを備えた
ABL1500WB/ABL1500 XY

WaferMax Zqを搭載した
ABL1500WB/ABL1500 XY

製品
•	 高いダイナミク
スのステージ
(PlanarHD、ABL9000
、ABL1500、PlanarHDX)

•	 ダイレクトドライブの
ロータリーステージと
Z軸ステージ(WaferMax 
Z、WaferMax T)

•	 高性能なA3200コントロ
ールプラットフォーム
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ウェハー検査用の多軸プラットフォーム
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Aerotechでは、光学ウェハー
検査用途に適したエアベアリ
ングシステムや機械ベアリン
グシステムなど、多数のオー
プンフレームステージ構成を
提供しています。

ウェハー検査
光学ウェハー測定システムで
重要なことは、製造ラインの
速度で実行しながら、欠陥を
正確に特定し測定できる能力
です。これには、優れた高剛
性機械構造、モーションプロ
ファイルの生成、即応性のあ
る絶縁システムが必要とされ
ます。目標の走査速度に整定
するシステム能力は、時間あ
たりのウェハースループット
要件を満たす鍵となります。

2軸のレーザー干渉計フィードバ
ックを搭載したカスタムABL9000
エアベアリングステージ

高スループットの
PlanarDLAオープンフ
レームステージ

ウェハー検査用の多軸プラットフォーム



Directional Gain Scheduling (方向ゲインスケジュール)は、整定中の誤差運動に基づいて自動
的にゲインを調整

コンタリングモーションにステップと走査を組み合わせることによって、走査スループットを増大

弊社では、加速後の高
速な整定を可能にする
運動プロファイルの最
適化ルーチンを開発し
ました。Slice (スライ
ス)コマンドは、ラスタ
ー走査中にステージで
の方向転換をスムーズ
にし、Directional Gain 
Scheduling (方向ゲイン
スケジュール)は、誤差運
動に基づいて自動的にゲ
インを調節して整定時間
を短縮します。

ダイナミックな位置誤差、円形XY - ゲインスケジュールKpos

時間(秒)

位
置
誤
差

x 
(µ

m
)

位
置
誤
差

y 
(µ

m
)

ベ
ク
ト
ル
の
位
置
誤
差

(µ
m

)

時間(秒)

時間(秒)

正常
ゲインスケジュールKpos

正常
ゲインスケジュールKpos

正常
ゲインスケジュールKpos

37aerotech.com

ウェハー検査
ラスター走査用の高度なコントロール

Slice (スライス)
コマンド
•	 コンタリングモーショ
ンにステップと走査を
組み合わせることで走
査のスループットを増
大

•	 分かりやすい引数を使
ったビルトイン機能

•	 走査軸の減速時にステ
ップ運動が自動的に開
始

•	 モーションプロファイ
ルの組み合わせにより
所要時間の最小化

Gain Scheduling 
(ゲインスケジュ
ール)
•	 装置のスループットを
増大 

•	 インポジション安定性
の増大

•	 整定中に誤差運動に基
づいて自動的にゲイン
を調整

•	 AerotechのDynamic 
Controls Toolbox (DCT)
で使用可能

仮想点

ジャンプポイント 
（指定）

実際のモーション経路

実際の終点 
（指定）

一
定

速
度

開始位置
加速距離
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透過型電子顕微鏡、走査型電
子顕微鏡、集束イオンビーム
顕微鏡などの電子顕微鏡・イ
オンビーム顕微鏡では、被写
界深度の大きな超高分解能画
像が可能になり、他にも従来
型と比べて多くの利点があり
ます。生物標本から半導体ウ
ェハーまで、際立って鮮明な
サンプル画像が得られます。
どのような被試験コンポーネ
ント用にも、各種の高真空・
低磁場の電気機械ソリューシ
ョンを提供しています。

弊社には、半導体や衛星試
験、イオンビームプロファイ
リングなどで真空対応のモー
ションシステムを提供してき
た長い実績があります。弊社
の応用エンジニア、エンジニ
アニング担当、製造担当者
は、真空検査システムに特化
された検査ニーズを満たすカ
スタム真空システムソリュー
ションの設計において高度
なスキルと経験を持ってい
ます。

特徴と利点
•	 標準とカスタムのソリュー
ション

•	 高精度
•	 高スループット
•	 短い整定時間
•	 コンポーネントまたはター
ンキーシステム

•	 統合開発環境
•	 高度なコントロール技術

特殊磁気遮蔽付きのXY真空
ステージ

電子顕微鏡・イオンビー
ム顕微鏡

UHV PlanarDL XY

超高精度の真空ステージ



製品
• 	安定性に優れた多軸モーションプラットフォーム(ABL9000、ANT95-

XY、ANT130-XY)
•	 低ノイズ、高分解能の制御電子回路(Ndrive HLe、Npaq/DL4010、Ndrive 

ML)
•	 代替構築材料により熱問題を最小化

特徴と利点
• 	ラックマウントまたは
独立型のリニアアンプ
を使用するA3200モー
ションコントローラ

• 	高性能XYリニアモータ
ー搭載ステージ – エア
ベアリングまたは機械
ベアリングが利用可能 

• 	極めて安定性が高いモ
ーションプラットフォ
ームにより、厳密なイ
ンポジション安定性を
可能にし、ドリフトを
最小化
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走査型プローブ
顕微鏡

300 mmウェハークラスABL9000平面
型エアベアリング

検査には厳密な位置安定性
が必要ですが、原子間力顕
微鏡(AFM)ほど厳格さが必
要とされるものはありませ
ん。Aerotechは、ナノメート
ルのステップサイズと1桁台
のナノメートル位置安定性を
可能にすることで、原子間力
顕微鏡のニーズに直接対応す
る多数のモーションプラット
フォームを提供しています。
推奨されるプラットフォーム
はすべて、優れた精度と安定
性能を確かにするために詳細
な検査が行われたダイレクト
ドライブ・ダイレクトフィー
ドバック装置です。

AerotechのABL9000はXとYに｢ロック｣して、長時間での位置安定性を大幅に
向上できます。特別設計された手法で位置情報を維持しながら、ロック操作
を制御します。このため、ロック状態に関係なく、サンプルの位置を常に把
握できます。

安定性に優れたSPMモーションシステム
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走査型プローブ顕微鏡は、
非常に複雑な幾何学的性能
の超高分解能の画像を生成
します。課題は、正確な位
置決めを提供し、位置が決
まる際の誤差運動を最小限
に抑えるモーションプラッ
トフォームを見つけること
です。Aerotechは位置安定性
と整定性能を最大限に高め
る多数のモーションプラッ
トフォームを提供します。

空気圧でカウンターバランスを取るZ軸を
備えたインバール製のALS130-XYは、熱安
定性を大幅に向上させる設計

ANT180-XYステージシステム

ANT130-XY ANT95-XY-ULTRA

独立型またはラックマウント
のリニアアンプオプション

走査型プローブ
顕微鏡
AFM顕微鏡・走査型プローブ顕微鏡の
完全なシステム
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ANT95-XY-ULTRAの1 nmステッププロット



レチクル検査・マスク検査
レチクル検査には、超高
性能で大型のクリアアパ
ーチャを備えたメカニズ
ムが必要です。高剛性エ
アベアリングとデュア
ルリニアモーター駆動
軸の組み合わせによっ
て、優れた性能特性を備
えたオープンフレーム
XYステージが実現しま
す。ABL3600は、従来の
機械ベアリング・オープ
ンフレームステージの性
能を大幅に進歩させまし
た。

特徴と利点
•	 検査及び照明用に大口
径のクリアアパーチャ

•	 リニアモーター駆動の2
軸が優れたヨー性能を
実現

•	 高いシステム剛性
•	 ブラシレススロットレ
スモーターによる非常
にスムーズなモーショ
ン 

•	 リニアエンコーダまた
はレーザー干渉計フィ
ードバック

製品
•	 ABL3600
•	 PlanarDLA

•	 カスタムのチップチルト
•	 A3200コントローラ
•	 Npaqドライブシャーシ

Automation 3200 (A3200)多軸マシンコントローラ
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XYで250 mmの移動が可能な
ABL3600オープンフレーム 
エアベアリングステージ

超高精度のマスク検査ステージ



真空およびクリーン
ルームシステム
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真空用途
豊富な応用経験、他に
例を見ない製品ライ
ンアップ、広範なエン
ジニアリング能力によ
り、Aerotechは真空対応
モーションシステムの提
供に適したパートナーと
お考えください。

真空対応モーシ
ョンプラットフ
ォームの提供に
おけるAerotech
の実績
•	 材料選択 
•	 表面処理
•	 ハードウェアの換気と
トラップ容積の除去

•	 潤滑剤の選択
•	 温度管理
•	 磁場制御
•	 クリーニング
•	 ベーキング
•	 取り扱いと梱包

Aerotechから入
手可能な真空オ
プション
• 	低真空オプション 

(10-3トール)
• 	高真空オプション 

(10-6トール)
• 	超高真空オプション

(10-7トール以上)

広範な用途での
真空実績
•	 衛星コンポーネント試
験

•	 走査型電子顕微鏡
(SEM)

•	 電子ビーム検査
•	 EUVリソグラフィー
•	 イオンビームプロファ
イル分析

•	 イオン注入
•	 蒸着
•	 光学研磨

10-7トールでの操作
用に調整されたXY
真空システム

移動量100 mmの高真
空MPS75SLステージ
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移動量が無制限のUHV (10-7トール) ADRS-
100ダイレクトドライブ回転ステージ

直径300 mmのターゲットゾーンにおける実際の磁場測定XYシステムからの実際のRGAプロット

複数の構成あり

XYの移動量が200 mmのUHV (10-7トール) PlanarDL

真空用途
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クリーンルーム機能
弊社は、ウェハー検査や
計測などの高性能用途向
けに多様なクリーンルー
ム対応モーションソリュ
ーションを製造していま
す。

特徴と利点
• 	微粒子放出量の少ない
ケーブル管理システム

•	 クリーンルーム対応の
炭化水素フリー潤滑剤

• 	特殊材料の表面処理
• 	システムレベルの洗浄
度を最大限に高めて設
計された製造プロセス

•	 クリーンルームパッケ
ージ

Aerotechのクリ
ーンルーム施設
• 	 ISOクラス6
•	 セル固有のISOクラス5
エリア

•	 摂氏±0.1度の温度管理
•	 製品輸送専用のエリア
と広い主力製品アセン
ブリエリア

•	 試験目的で積極的に分
離した御影石製表面プ
レート

ALS20000XYリニアモータ
ーステージ

カスタム絶縁システムを備えたABL9000平面型エアベアリング

高スループットのオープ
ンフレームシステム

施設と設計における完全な実践
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マシンオートメーション

自動化コントローラ

イーサネット接続

カスタムソ
フトウェア 視野

カスタムモーター設計

インテリジェ
ントドライブ

高度な制御アルゴリズム

弊社のコントロールシステム製品について、仮想のメ
カニカル昆虫を使って、その強力なカスタマイズ機能
について説明します。標準のオートメーションソリュ
ーションではうまくいかないとお考えでしょうか？「
はい」とお答えになった場合は、Aerotechのカスタム
オートメーション専門家にご相談ください。
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Aerotech統合型	
自動化ソリューション

ネットワークとフィールドバス接続
•	 Ethernet/IP™

•	 Modbus®/TCP
•	 DeviceNET
•	 イーサネットTCP/IP
•	 USB
•	 RS-232
•	 GPIB

アクセサリ
•	 ハンドホイール/ジョ
イスティック

•	 ESTOP (緊急遮断) 回路
•	 ラックマウント構成
•	 ラックマウント型PC

Aerotechが自動化ソリューション
の構成をお手伝い
•	 高性能
•	 使いやすさ
•	 柔軟性
•	 スケーラブル
•	 ネットワーク接続
•	 最善所有コスト
•	 高度な制御テクノロジー

• 共通のソフトウェアプラットフォーム - ツール、強力なプログラミング環境、計算機、診断機能

•	 ライブラリとSDKに、.NET、C#、VB.NET、C、またはLabVIEW®を使って独自のアプリケーション開発

プログラミングインターフェース EasyTune ループトランスミッション

MotionPACパラメータエディタ Digital Scope
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Automation 3200
•	 PCベース
•	 1〜32軸の同期制御
•	 最大32タスクに対応
•	 RS-274 (Gコード)
•	 厳しい応用要件に対応する
高度な機能

•	 PWMまたはリニアドライブ
(最大150 A)

•	 マーキング用のスキャナコ
ントロール

•	 レーザー機能を緊密に統合
•	 既存のコントロールマシン
に新規ハードを組み込むパ
ッケージ

•	 統合型PLC – MotionPAC

Soloist
•	 スダンドアローン型
•	 最大1024軸までのネットワ
ークが可能

•	 最大4タスクに対応
•	 PWMまたはリニアドライブ 

(ピーク電流10～150 A)
•	 ブラシレス、リニア、回
転、DCブラシ、ステッピン
グモーターを駆動

Ensemble
•	 スダンドアローン型 
•	 1〜10軸の同期制御
•	 最大4つのタスクに対応
•	 PWMまたはリニアドライ
ブ 
(ピーク電流10～150 A)

•	 ブラシレス、リニア、回
転、DCブラシ、ステッピ
ングモーターを駆動

•	 デスクトップ、ラックマウ
ント、パネルマウント

Aerotech統合型	
自動化ソリューション

Automation 3200

Ensemble

Soloist
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標準のコントロール

スライス移動

Aerotechのコントローラは、メーカーとエンドユーザーのために、今日市場にあるいかなる自動化システムにも対
応するプログラミングインターフェースとコアモーション性能を広範囲にわたって提供します。

コンタリングモーションにステップとスキャン
を組み合わせてスキャンのスループットを
増大

軸較正

位置決めシステムにおける繰り返す可能性の
ある機械的誤差を補正

ガントリーモード

複雑なガントリーの制御も、単純なコマンド数
点でデュアルモーターやデュアルフィードバッ
ク構成を制御

部品の回転

部品のプログラムを何度も変更せずに、2次
元の部品をさまざまな配置方向で繰り返す
場合に使用

3D誤差補正

XYZの誤差を測定して、コントローラが指
示された位置を修正するため、3次元空間
のあらゆる位置に正確に移動可能

デュアルループ制御

デュアルループ制御によって、バックラッシュ
をはじめとした誤差源の影響を排除

レーザー干渉計

超高分解能とフィードバック安定性を必要とす
るシステムでは、干渉計フィードバックを使用

速度ブレンドモード

速度は、停止することなく次の速度コマンド、
加速度リミットで変化

直交補正

既知の直交誤差を入力するだけでXY平面の
精度が向上し、コントローラが補正

アンプ モーター

速度

位置
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高度なコントロール

方向ゲインスケジュール

整定時間の短縮、インポジション安定性の向上

フリクション補正

整定時間を短縮し、方向転換時の誤差を削減

位置同期出力(PSO)

動作中に望ましい位置で外部イベントをトリガー

モーション・デザイナー

グラフィカル軌道作成とデータ解析

コマンドシェーピング

作業点での振動を削減

ループトランスミッション

システム性能を大幅に向上させるチューニン
グと診断ユーティリティ

ハーモニック・キャン
セレーション

周期的な軌道によって生じる位置誤差を削減
し、周期的な外乱を拒絶

反復学習制御

反復運動シーケンスの追従誤差を削減、さら
に学習と最適化も可能

エンハンスド・スループ
ット・モジュール (ETM)

振動があっても速度安定性を増大し、整定時
間を短縮
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EasyTune®は、市販のモ
ーションコントローラで
利用可能な最も先進的
なオートチューニングツ
ールです。アルゴリズム
は、経験豊富な制御エ
ンジニアが行うプロセス
を広く模倣したもので
す。EasyTuneはマシンと
共振の非線形動作を直接
測定して補正します。シ
ステムプロパティの予備
知識を必要とせず、最終
的なコントローラは、特
定のステージシステムに
とって実用的な最大の処
理能力を持ちます。

ユーザー入力を必要とせ
ずに数分で完成し、完
成時にはサーボ性能に
ついて実測による確認
を行います。EasyTune
は、A3200の標準機能で
す。

EasyTune
1クリックでシステムをチューニング
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広範なアンプオプション

MP

1

10 A

DC 10～80V  
(出力)

1-AI
6-DI/4-DO
1-AI/1-AO

8-DI/8-DO
1-AI/1-AO

すべての装置は、正弦波整流、デュアルループ制御、ブラシレス・ブラシ付き・ステッピングモーターの各ドライブに対応しています。

16-DI/16-DO
1-AI/1-AO

16-DI/16-DO
4-AI/4-AO

16-DI/16-DO
4-AI/4-AO

6-DI/4-DO
1-AI/1-AO

6-DI/4-DO
1-AI/1-AO

DC 10～320V DC 10～320V DC ±40～80V

N/A

Npaq: 10～30 A 
Npaq MR: 10 A 
Hex RC: 10 A

Npaq: DC 10～320V 
Npaq MR: DC 10～80V 

Hex RC: DC 80V

複数の構成あり

複数の構成あり

1軸あたり1-AI

複数の構成あり

Epaq: DC 24～90V、DC ±10～40V 
Epaq MR: DC 10～80V 

Ensemble LAB: DC ±24V 
Ensemble QLAB: -30～+150V 
Ensemble QDe: -30～+150V

Epaq/Epaq MR: 10 A 
Epaq: 10 A 

Ensemble LAB: 5 A 
Ensemble QLAB: 300 mA 
Ensemble QDe: 250 mA

10～30 A 10～150 A 10～20 A

PWM PWMとリニア PWMとリニア

A3200
ドライブ

Ensemble 
コントロール

Soloist 
コントロール

出力タイプ

軸

ピーク電流
出力

DCバス電圧

標準I/O

オプションの
I/O

インクリメンタ
ルエンコーダ

アブソリュート
エンコーダ

レゾルバ 
インダクトシン

容量	
プローブ

レーザー干
渉計 

CP HPe HLe ML ドライブラック組み込みタイプ

Npaq®、Npaq MR、HEX RCの
ドライブシャーシ

Ensemble Epaq、Epaq MR、LAB、QLAB、 
QDeのドライブシャーシとモーションコント

ローラ

16-DI/16-DO
1-AI/1-AO

6-DI/4-DO
1-AI/1-AO

DC ±40V

10 A 

1 1 1 1 1～8 1～8

PWM PWM リニア リニア
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回転と	
リニアモーション



回転モーションソリューション

APR高精度	
回転ステージ
•	 精度は最大1.5秒角
•	 軸方向の耐荷重は最大250kg
•	 インクリメンタルエンコーダまたはア
ブソリュートエンコーダ

•	 大型のベアリングによって高いペイロ
ード性能とモーメント耐荷重を提供

•	 連続回転速度は375～800 rpm
•	 7つのモデルがあり、それぞれ50 

mm、75 mm、100 mmのいずれかのク
リアアパーチャを搭載

APRシリーズ

ADRSシリーズの薄型ダイ
レクトドライブ回転ステー
ジ
•	 高トルク出力、ダイレクトドライブ 
ブラシレスサーボモーター

•	 コギングフリー、スロットレスモータ
ー設計により抜群の速度安定性

•	 直結型高精度ロータリーエンコーダ
•	 超薄型で作用高さを最小化

ADRSシリーズ

ADRTシリーズ
ADRTシリーズ高トルク出
力ダイレクトドライブ回転
ステージ
•	 コギングフリーのブラシレスサーボモ
ーター設計で抜群の速度安定性

•	 大口径アパーチャ
•	 高耐荷重で高速
•	 5～60秒角の精度

AGRシリーズ

AGRシリーズ大型クリアアパ
ーチャ搭載ギア駆動の回転ス
テージ
•	 速度と耐荷重を強化
•	 大型アパーチャで幅広い用途に対応
•	 重量がありバランスを欠いたペイロード
に実用的

•	 バック・ドライビング・ギアなし
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ALARシリーズ
•	 100 mm、150 mm、200 mm、250 

mm、325 mmのアパーチャ
•	 軸方向の耐荷重は最大600 kg 
•	 優れた絶対精度と繰り返し精度
•	 コギングフリーのモーターでスム
ーズモーションを実現

•	 ギアバックラッシュなし
•	 ギア摩耗による精度の経時変化な
し

•	 連続回転速度は45～300 rpm
•	 高分解能により優れたステッピン
グとインポジション安定性を実現

ABRSシリーズ薄型ダイレ
クトドライブ・エアベア
リング搭載回転ステージ
•	 回転方向、回転軸方向、軸の傾き
方向の抜群の誤差運動

•	 直結型高精度ロータリーエンコー
ダ

•	 薄型の平面型デザイン
•	 軸方向の耐荷重は最大97 kg

ABRSシリーズ

ABRTシリーズ高精度ダ
イレクトドライブ・エア
ベアリング搭載回転ステ
ージ
•	 高トルク出力、ダイレクトドライ
ブ スロットレス、ブラシレスサー
ボモーター

•	 ゼロコギングモーターで傑出した
速度安定性を確保

•	 回転方向、回転軸方向、軸の傾き
方向の抜群の誤差運動

•	 直結型高精度ロータリーエンコー
ダ

•	 大口径アパーチャ
•	 機械的接触なし
•	 完全拘束のエアベアリングは上下
反転でも横向きでも動作可能

•	 軸方向の耐荷重は最大69 kg
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ALARシリーズ

ABRTシリーズ



PRO-LMシリーズ
•	 第二世代設計をさらに向上
•	 頑丈な機械構造
•	 コスト効果の高いパッケージで高性
能

•	 超精密モーション用のダイレクトド
ライブリニアモーター

•	 移動量50～1500 mmの57モデル
•	 真空仕様とクリーンルーム仕様を提
供

PRO-SLとPRO-SLEシリーズ
•	 第二世代設計をさらに向上
•	 コスト効果の高いパッケージで高性能
•	 頑丈な機械構造
•	 オプションのリニアエンコーダ
•	 移動量50～1000 mmの80モデル
•	 真空仕様とクリーンルーム仕様を提供

MPSシリーズ
•	 50 mmと75 mmの幅
•	 最大100 mmの移動量
•	 高精密研磨ボールねじまたは	
親ねじ駆動

•	 DCサーボまたはステッピングモー
ター

•	 クロスローラーベアリング
•	 コンパクトな多軸構成

MPSシリーズ
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PRO-SL/SLEシリーズ

PRO-LMシリーズ

リニアモーション
ソリューション



AGSシリーズ
•	 精密なコンタリング用に最適化され
た設計

•	 最大速度3 m/s、最大加速度5 g
•	 スムーズなモーションを実現する強
力なブラシレスリニアサーボモータ
ー

•	 最大1.5 m x 1.5 mの移動量
•	 柔軟なカスタマイズ構成可能なZ軸
とθ軸

•	 非接触リニアエンコーダ
•	 構成可能なケーブル管理システムに
より、ファイバーレーザー、カメ
ラ、空気ラインなど多数の用途への
組み込みを実現

ABLシリーズ
•	 優れた幾何学的性能を持つエアベア
リング

•	 最大1200 mmの移動量
•	 リニアエンコーダまたはレーザー干
渉計フィードバック

•	 サブミクロン精度
•	 XY軸またはXYZ軸を搭載したシステ
ム

•	 コギングなしのダイレクトドライブ
モーター

AGS15000
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御影石の台座上の
ABL1500XY

ABL8000



Planarシリーズのエア
ベアリングステージ PlanarHDX

•	 高力学・超精密な運動性能
向けの先端SiC構造

•	 最大速度1.5 m/s、最大加速
度5 g

•	 独自のリアクションマス設
計によって、迅速な方向転
換と移動&整定時間を実現

•	 アクティブおよびパッシブ
の絶縁システムオプション

•	 エンコーダまたはレーザー
干渉計フィードバック

•	 リニアモーターの温度管理
の向上

•	 高度なコントロールソリュ
ーションが高スループット
を提供

PlanarHD

•	 2 m/sの走査速度と5 gの加速
度でスループットを最大化

•	 迅速な方向転換と最小の整定
時間

•	 アクティブヨーコントロール
•	 リニアエンコーダまたはレー
ザー干渉計フィードバック

•	 最大1.2 m x 1.2 mの移動量
PlanarHD

PlanarHDX
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ANT95-L単軸リニアステージ
•	 コギング・摩擦なしの非接触型ダイレクトドライブ - 
バックラッシュやヒステリシスの発生なし

•	 高分解能(1 nm)、繰り返し精度(75 nm)、絶対精度
(250 nm) 

•	 インポジション安定性は1 nm未満
•	 クリープ防止クロスローラーベアリング
•	 高いダイナミック性能
•	 X、XY、XYZの構成およびその他多数の組み合わせを
提供

ANT95-XY 2軸リニアステージ
•	 XYリニアモーター搭載の薄型ステージ
•	 コギング・摩擦なしの非接触型ダイレクトドライブ 

- バックラッシュやヒステリシスの発生なし
•	 1軸あたりの高い分解能(1 nm)、繰り返し精度 

(75 nm)、絶対精度(250 nm)
•	 インポジション安定性は1 nm未満
•	 クリープ防止クロスローラーベアリング
•	 高いダイナミック性能
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ANT95-50-L-PLUSの1 nm
ステッププロット

ANT95-Lシリーズは25 mm、50 mm、 
75 mm、100 mmの移動量を提供

ANT95-50-XY-ULTRA 2Dシステムの精度

ANT95-XYシリー
ズは25 x 25 mm 
または50 x 50 
mmの移動量を
提供

ナノポジショナー
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ナノポジショナー

ANT130-L単軸	
リニアステージ
•	 コギング・摩擦なしの非接触型ダイレクトドライ
ブ - バックラッシュやヒステリシスの発生なし

•	 高分解能(1 nm)、繰り返し精度 
(75 nm)、絶対精度(250 nm)

•	 インポジション安定性は1 nm未満
•	 クリープ防止クロスローラーベアリング
•	 高いダイナミック性能
•	 多数のオプション – 4種類の移動量

ANT130-XY 2軸	
リニアステージ
•	 XYリニアモーター搭載の薄型ステージ
•	 コギング・摩擦なしの非接触型ダイレクトドライ
ブ - バックラッシュやヒステリシスの発生なし

•	 高分解能(1 nm)、繰り返し精度(75 nm)、絶対精度
(250 nm)

•	 インポジション安定性は1 nm未満
•	 クリープ防止クロスローラーベアリング
•	 高いダイナミック性能
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ANT130-Lシリーズは35 mm、 
60 mm、110 mm、160 mmの移
動量を提供

ANT130-060-L-PLUSの1 nm
ステッププロット

ANT130-160-XY-ULTRA 2Dシステムの精度
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ANT130-XYシリーズは60 mm x 60 
mm、110 mm x 110 mm、または	
160 mm x 160 mmの移動量を提供



ANT95-RおよびANT130-R回転ステージ
•	 高分解能(0.01 arc sec)
•	 大移動量で高性能を発揮
•	 優れた誤差運動仕様
•	 インポジション安定性は0.005秒角
•	 3 arc secの絶対精度
•	 双方向繰り返し精度は1.5秒角
•	 多軸構成

ANT-20Gゴニオメーター
•	 コギング・摩擦なしの非接触型ダイレクトドライ
ブ - バックラッシュやヒステリシスの発生なし

•	 高速(150°/s)
•	 高分解能(0.05 arc sec)
•	 優れインポジション安定性
•	 20° の大きな回転角
•	 2つのクレードルの直交マウントで、同一点まわ
りの回転が可能

•	 コンパクトな設計

ANT95-Rの0.01秒角ステッププロット

ANT-20G-90の0.05秒角ステッププロット
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ナノポジショナー
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ANT95-L-ZおよびANT130-L-Z 

•	 大移動量でナノメートル性能を発揮
•	 高分解能(2 nm)、繰り返し精度 

(75 nm)、絶対精度(300 nm) 
•	 インポジション安定性は2 nm未満
•	 クリープ防止クロスローラーベアリング
•	 高いダイナミック性能
•	 空圧カウンターバランスはお客様特有のペイロ
ードに合わせて調整可能

ANT95-50-L-PLUSの2 nmステッププロット
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ANT95-3-V-PLUSの1 nmステッププロット

ANT95-3-VおよびANT130-5-V
•	 3 mmまたは5 mmの移動量を持つナノメートル性能
•	 インポジション安定性は1 nm未満
•	 絶対精度200 nm
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